
Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості
Державний реєстраційний номер: 0107U002429

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-03-2007

II. Підстава для проведення робіт
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрям фінансування:  2.1 - фундаментальні дослідження ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201020

У тому числі по роках:
Загальний обсяг фінансування: 200.224 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи: Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 0442878922, 0442878922

IV. Відомості про виконавця ДіР



Повне найменування юридичної особи: Національний технічний університет України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Код за ЄДРПОУ: 02070921

Місцезнаходження: пр. Перемоги, 37, корп. 1, м. Київ, Київська обл., 03056, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 0442367989, 0442048262, 0442369673, 0442049858

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Дослідження структури поверхні "металева плівка - кристалічна підкладка" методом скануючої тунельної
мікроскопії

Назва роботи англійською:
Investion of "metalic film - crystalic substrate"surface structure with scanning tunelling microscope method

Мета роботи українською:
Основною метою роботи являється дослідження закономірностей адсорбції металів та деяких газів на
поверхні карбіду кремнію, отримання детальної інформації про процеси взаємодії з підкладкою, місця
адсорбції, електронну структуру з атомною роздільною здатністю, вивчення динамічних характеристик
утворення структур.

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Інше

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: В ході виконання робіт буде створено методику дослідження атомів в кутових
ямах поверхні карбіду кремнію та методику розширення часового діапазону дослідження динамічних
поверхневих явищ методом скануючої тунельної мікроскопії. Передбачена можливість вирішення
актуальних задач по створенню нових приладів, що базуються на квантових ефектах в низькорозмірних
структурах (квантові точки та дроти).

Галузь застосування:
Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Гермаш Л.П.

Науковий ступінь:



Наукове звання:
Ідентифікатор ORCHID ID:
Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Створення методики для дослідження умов утворення поверхневих фаз металів на поверхні
карбіду кремнію. Дослідження структури та електронних властивостей різних поверхневих фаз металів на
поверхні карбіду кремнію. Вивчення динамічних характеристик утворених структур. Передбачення
можливостей створення нових приладів що базуються на квантових ефектів.

Початок етапу: 01.2007

Закінчення етапу: 12.2009

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ
Індекс УДК: 539.219.3;538.931-405, 539.216; 669.017.1

Коди тематичних рубрик: 29.19.17

IX. Заключні відомості
Керівник юридичної особи  

Ванін Володимир Володимирович
д. т. н., 05.01.01

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Телефон  

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А. 


